AHANITUYHE OBJIAOHAHHYA CBITOBUX

NIAEPIB ANg LEMEHTHOI MPOMUC/TIOBOCTI

TOB «JIEM YkpaiHa» — o@iliviHu MpeacTaBHUK MNPOBIAHUX CBITOBUX BUPOOHUKIB
71a60pATOPHOro AHANITNYHOro obriaaHaHHS TA Instruments (CLLIA) Ta Micromeritics (CLLIA).

[pPOMOHYEMO piLlLleHHS, O BiAMNOBIAAOTb HAMBULLNM CTAHAAPTAM TOYHOCTI,
HOQIMHOCTI TQ ePpEKTUBHOCTI A1 MIAMPUEMCTB LIEMEHTHOI ras1y3i.

ISOTEPMIYHUN KANTOPUMETP (/'\\
TAM AIR (TA INSTRUMENTS) TA

Instruments
HamimHuM iHCTpYMEHT A9 AOCNiOXXeHHA NPOLECIB rigpaTalii LeMeHTy Ta
6EeToHIB BiAMOBIAHO 00 HALLIOHANbHMX Ta Mi>XXHAPOOHMX CTaHOAPTIB:

- OCTY EN 196-11:2019 «MeToam
BMMNPOOYBaHHA LleMeHTy. YacTnHa
1. TennoTa rigpaTtauii. MeTton
KalopuMMeTpIi 3 i30TepMiYHOO
MPOBIOHICTION;

KAJTIOPUMETP TAM AIR
AO3BOJI9€ BUSHAYATMW:

Brnnue TeMnepaTypu Ha rigpaTaLiito
OnNTUManNbHMM PO3MIpP YaCTUHOK
- ASTM C1702 «CTaHOapTHUIN MeTon, Cknany

BM3HAYeHHA TeNMOTK rigpaTaLii
rigpaBnivHMX B'aXXy4mnx MaTepianis
3 BUKOPUCTAaHHAM i30TEPMIYHOI
KalopMMETPIi MPOoBIOAHOCTI»;

ASTM C1679 «CTaHOapTHa NpaKTuKa
BMMIpIOBaHHSA KiHETUKW rigpaTauii
rigpaBAivHMX B'AXKyUYMX CyMillen

3a JOMOMOrOto i30TePMIYHOI
KaniopUMETPIi».

[ito XiMiYyHMX Jo6aBOK Ha LUBUAOKICTb
riopatauii

CuHepreTuyHi edbeKTn

MiX MpUcKoptoBadamMu Ta
CMOBiNbHIOBaYaMm

HecyMiCcHiICTb KOMMOHEHTIB
YumctoTy MaTepiany




SEDIGRAPH lll PLUS (MICROMERITICS)

HanTouHilwmm Mmetoa cegMMEHTALLIMHOro aHasily 3 BUKOPUCTAHHAM
PEeHTreHiBCbKOro BUMPOMIiHIOBaHHSA. B3Hauae ekBiBaneHTHUM chepUnUHniM
OiaMeTp YacTMHOK y diana3oHi Big 0,1 4o 300 MKM.

AHANI3ATOP PO3MIPY HACTUHOK Ei

micromeritics®

NMEPEBAINvV gNngd LEMEHTHOI
NMPOMMUCIIOBOCTI:

TouyHe BMU3HAYeHHSA
rpaHyoOMeTPUYHOro cKiaay

LBnakmin aHanis 0o 18 3pa3skiB
Brcoka BiATBOPIOBAHICTb pe3y/bTaTiB

MOXXNMBICTb OLLIHKM MapaMeTpIB, LLO
BM/IMBAOTb HA Yac Ty>KaBMeHHA Ta
MILHICTb LEMEHTY

PTYTHUU MOPO3UMETP m'
AUTOPORE V (MICROMERITICS)

micromeritics®

BMCOKOTOUHMI Npunag ana aHanisy nopucTocTi
LLleMeHTy Ta LeMeHTHO-6a30BaHUX MaTepianiB
MeToOOM PTYTHOI iH)INbTPAaLi.

BU3HAYAE:

Po3nogain po3Mipis mop (Big 3 HM 4o 1000 MKM)
3aranbHuMmM 06'eM Nop

feoMeTpito NOPOBOI CTPYKTYPU

CepefgHiv giamMeTp Nop Ta NoLLY MOBEpPXHi

O6’eMHY Ta CKeneTHY NyCTUHy

laeanbHUM IHCTPYMEHT ONF KOHTPOO 9KOCTI Ta
MPOrHO3yBaHHA OOBroBiYHOCTI MaTepiani..

TOB «JIEM YKpaiHQ» — Lie KOJTIEKTMB KBA/TiIKOBAHWX CrieLiaslicTiB 3 6araTtopidyHmMm
A0CBIiAoM poboTM B cpepi MOCTAYAHHS TA 06C1yroByBAHHS 06/104HAHHS 4719 TEPMIYHOIo
QHA/1i3y, MOMIEKY/ISPHOI TQ QTOMHOI CIEKTPOCKOMIi, CUCTEM A1 BU3HAQYEHHS XQPAKTEPUCTUK
YQCTMHOK, MOPOLLKIB TA MOPUCTHUX MATEPIASIIB.

TOB «JTIEM YKPAIHA» Ten.: +380 95 637 78 52

BYy/. PnbanbcbKa, 2, od. 302 e-mail: info@lem-ukraine.com.ua

Kuis, 01011, YKpaiHa lem-ukraine.com.ua
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